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МИКРоэлектронные системы мониторинга состояния объектов
ЯВЛЯЮТся одними из наиболее быстро р€ввивающихся областей на стыке
ЭЛеКТРОНИКи И вычислительной техники. Исследовани\ связанные с
созданием датчиков на основе пьезоэлектрических
микроэлектромеханических ультр€ввуковых сенсоров являются особенно
акту€lльными. Но в то же время существует ряд проблем при создании
многочастотных сенсоров матричного типа. Например, повышенная
сложность проектирования И существенная потеря чувствительности
ультразвукового сенсора. В связи с этим работа Малохатко С.в. является
весьма актуальной, поскольку полученные результаты исследований
позволяют расширить возможности создания ультр€ввуковых датчиков.

Автор работы при исследовании пьезоэлектрических
микроэлектромеханических ультрaввуковых сенсоров вводит пороговый
критерий, который позволяет С заданным уровнем погрешности расчетов не
учитывать пьезоэлектрический слой. Приведённые зависимости и
рассчитанные значения этого критерия, подтверждённые экспериментами,
должнЫ упроститЬ этаП проектирования многослойных мембранных
структуР со сложНыми формами без ущерба для качества конструкций.

к недостатку работы можно отнести то, что из представленных в
автореферате результатов исследований макета микроэлектромеханического
сенсора не понятнО В какоЙ среде измеряются характеристики и каков
принциП действия волоконно-оптического акустического приёмника, чтобы
эти измерения с определённым уровнем погрешности можно было считать
достоверными.
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